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【  特　集  】
先端エネルギビーム加工技術

本特集では，電子ビームとイオンビームを用いた露光技術，加工技術について取り上げる．イオンビームに関しては，
付着，注入などもあるが，こちらの特集は他所で比較的多く取り上げられているので今回は取り上げていない．砥粒
加工とエネルギビームとの相違点は，切りくずを出すか出さないかという点にある．露光の場合は，ビームで変質させ
て現像液を用いて除去するので，除去部分は溶液中に溶けている状態になる．加工の場合は，電子ビームのときは
熱で材料を蒸発させ，イオンビームのときはスパッタで除去している．これらの技術で除去したものは，切りくず状に
なっていないが存在しており，試料から充分離れた場所に移動していることになる．このように除去したものを試料に
再付着させないことにより，エネルギビーム加工では，砥粒で苦手な加工を行うことができる．これらの工夫点も技
術を支える重要な要素である．
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